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生産工場内のリモート集中監視

リモート集中監視による現場モニタリングの削減

アプリケーション・ノート

項 目 説 明

問題点／要求事項 • 半導体製造工場で複数の部屋に設置している記録データを集中監視
したい。現在、現場作業員がデータをチェックしており、作業が大
変である

• 集中監視のために、施工費用が膨大になることは避けたい

ソリューション • コンパクトサイズのVZ20Xは、部屋のすき間に設置可能です
• VZ20Xで取得したデータは、無線LAN（Wi-Fi）経由で、遠隔にある
GA10（PC）でデータ収集やモニタリングが可能です

特長 • VZ20Xは、既設のすき間に収まるコンパクトなサイズ
（H78×W50×D65mm）です

• GA10は、VZ20Xとカンタンに接続ができ、データ収集が可能です

お客様のメリット
現場の状況をVZ20Xで正確にセンシングし、GA10によっ
てリモートから集中監視することで、現場の省人化に貢
献します。
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